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Films mincesé?
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Casting

Déposition sur un substrat

Evaporation du solvant

Film solide

Solution de polymère
Casting

F.C. Krebs, Solar Energy Materials & Solar Cells 93 (2009) 394-412

Casting

Phase liquide

Phase vapeur
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Auto-
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PFilms de bonne qualité

ÇFilms épais

VAucun contr¹le de lô®paisseur

CVD

ÇTrès faible reproductibilité
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Film homogène

Précipitation et 

défauts de séchage

F.C. Krebs, Solar Energy Materials & Solar Cells 93 (2009) 394-412
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Dip-coating

PBonne reproductibilité et films homogènes

ÇTension de surface

ÇVitesse dô®vaporation du solvant

ÇForces visqueuses

Ç Vitesse de retrait 

PTr¯s bon contr¹le de lô®paisseur qui d®pend :
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Dip-coating /Sol-Gel

Marco Faustini et al, J. Phys. Chem. C 

114 (2010) 7637-7645

Landau-Levich

hs =

h2/3
0.94

gs   (rsg)1/21/6
u2/3F =

CiM i

airi

E = k iE

h0 = ki(                    )
E

Lu
+ Du2/3

Image MEB
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Spincoating

F.C. Krebs, Solar Energy Materials & Solar Cells 93 (2009) 394-412

K.Norrman, A. Ghanbari-Siahkali, N.B. Larsen, Ann. Rep. Prog. Chem. Sect. C 101 (2005) 174-201
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Spincoating

PTrès bonne homogénéité

PTrès bonne reproductibilité

PRelation empirique

K et a dépendent des

propriétés du solvant, du

soluté et du substrat.

PFilms continus et homogènes sur de grandes surfaces

PTr¯s bon contr¹le de lô®paisseur qui d®pend :

ÇTempérature

ÇVitesse de rotation ÇViscosité

Ç Concentration

ÇVolatilité

Ç Poids moléculaire

d = kwa

A. Mishra et al, J. Phys. Chem. A 113 

(2009) 14067-14073
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Langmuir - Blodgett

Molécule amphiphile ou macromolécules comportant des segments 

amphiphiles
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Langmuir - Blodgett

PExcellente reproductibilité

PTr¯s bon contr¹le de lô®paisseur

ÇPlusieurs centaines de couches

ÇUne monocouche ~ 1-5 nm

ÇFaible rugosité ~ 0,3 à 3 nm

Y. Ito et al, Polymer Journal 42 (2010) 406-410

PUn exemple : la quinoxaline
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Langmuir - Blodgett

Y. Ito et al, Polymer Journal 42 (2010) 406-410
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Auto-assemblage

S. Argentière et al, Soft Matter (2009) 5, 4101. S. Minko et al, J. Am. Chem. Soc. (2003) 125, 3896.

1 polycation 3 polyanion

2 wash 4 wash

1 polycation 3 polyanion

2 wash 4 wash

G. Decher Science 277 (1997)1232

PExcellente reproductibilité

P Nécessite un contrôle

strict de lôadsorptionet des

réactions de surface. Casting
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Ce quôil faut reteniré

Spin-coating
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Films épais

Monocouches

Multicouches
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~ qq nm

éPeintures
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Biocapteurs
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CVD

1) Transport

Substrat

Dépôt

4) Evacuation

2) Réactions en 

phase gazeuse

3) Réactions de surfaces

Croissance du film

Réactifs
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CVD

Ayse Asatekin et al, Materialstoday 13 (2010) 26-33
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CVD

PImportance de lôç ancrageè du dépôt sur la surface

Ayse Asatekin et al, Materialstoday 13 (2010) 26-33
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